[image: image1.emf]
Le CEA-Leti et Entegris décident d’étudier la contamination moléculaire croisée entre les wafers et les conteneurs dans le secteur des puces
GRENOBLE, France et BILLERICA, Massachusetts, Etats-Unis, le 11 juillet 2011 – Le CEA-Leti et Entegris, fournisseur de produits et matériaux critiques employés dans la fabrication haute technologie perfectionnée, ont signé un accord de deux ans pour étudier la contamination moléculaire croisée de et vers les wafers semi-conductrices et les conteneurs.
Le besoin d’amélioration des performances dans l’industrie des circuits intégrés a entraîné l’introduction de nouveaux matériaux, tandis que la nécessité d’améliorer le rendement a donné naissance à de nouvelles méthodologies de production des wafers. Ces évolutions ont engendré de nouveaux défis.
Les nouveaux matériaux présentent de nouveaux problèmes de contamination, qui doivent être traités et évités. Parallèlement, les nouvelles méthodologies de production des wafers entraîneront de nouveaux types de conteneurs et de nouvelles approches de nettoyage et de gestion de ces conteneurs.
Les questions de contaminants en suspension dans l’air, ainsi que de contamination croisée découlant de l’interaction entre l’environnement de salle blanche, le mini-environnement de l’outil de traitement, le système wafer-conteneur et le système bras-masque doivent en particulier être résolus. Il sera par conséquent crucial de disposer de méthodologies appropriées pour comprendre les processus physiques et chimiques à l’œuvre dans la contamination.
Etant donné que le Leti dispose de 8000 m² de salles blanches, équipées de lignes pilotes 200 mm et 300 mm, qui servent au développement perfectionné au niveau du nœud 32 nm, et qu’il collabore avec des fabricants essentiels du secteur des semi-conducteurs, toutes les conditions sont réunies pour mener des études de contamination dans les conditions de production.

Par ailleurs, le Leti partagera ses compétences techniques poussées pendant l’étude du processus de contamination et partagera son accès à la plateforme de nanocaractérisation, qui peut fournir des techniques d’analyse complémentaires. Entegris fournira différentes plateformes de microenvironnement conçues pour protéger les matériaux critiques des contaminants moléculaires et partagera son expertise en science des matériaux.
« Les nœuds de technologie avancée sont de plus en plus sensibles à la contamination moléculaire. Le Leti peut caractériser le microenvironnement et le corréler à la sensibilité des substrats et surfaces critiques », déclare le Dr. Jim Ohlsen, directeur de la caractérisation des matériaux chez Entegris. « Entegris contribuera au projet en fournissant des matériaux polymères et des produits grâce à sa connaissance approfondie de la science des matériaux et du contrôle du microenvironnement. »
« Ce projet correspond à nos feuilles de route sur le développement de l’analyse de nouvelles méthodologies concernant l’étude de tous les aspects de la contamination dans l’environnement de production des semi-conducteurs », précise Narciso Gambacorti, responsable de programme au CEA-Leti. « Le Leti apportera son savoir-faire sur l’analyse de la contamination, tandis qu’Entegris aura l’occasion de tester de nouveaux matériaux polymères et de nouveaux modèles de support dans l’environnement du Leti semblable à un environnement de production. »
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